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摘要(译)

公开了一种电容微机械超声换能器（cMUT），包括：锚;和与锚固件连
接的膜，其中锚固件包括至少一个锚固槽。根据cMUT，探针和制造探针
的方法，可以加宽cMUT和透镜之间的接触面积。因此，可以在保护
cMUT的膜的同时增加cMUT和透镜之间的界面强度。而且，可以防止透
镜的剥离现象，并且可以提高换能器的耐久性。
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